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测量系统特性对压敏涂料校准影响的实验研究  
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摘要  针对压敏涂料(PSP)的特性，基于自行建立的光学压力测量系统，研究了CCD相机光圈与激发光源强度对

校准结果的影响。对压力为27.4～147.4 kPa，相机光圈 F 值为2.8～11.0，激发光源在200 W、400 W
两种强度条件下分别开展了国产压敏涂料的校准实验，每一采样点采集20次。通过对所采集荧光图像进行平均、
比运算等一系列图像处理后，可得到不同条件下的压力校准曲线，分析了相机光圈与激发光源强度对压敏涂料压
敏特性的影响。实验研究结果表明：经过比运算可以消除系统和光照不均匀对压敏涂料发光的影响；激发光需具
有一定强度，激发光的强度要足以使涂料中的光敏分子产生能级的跃迁；相机的光圈值越大，所采集到的图像信
噪比越大，获得的压敏涂料校准曲线斜率越大。 
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